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PROLOGO 
 
 
 
 
Estimados lectores, 
 

De nueva cuenta es un honor presentar la edición 2017 de la revista La 

Mecatrónica en México. En esta ocasión se han seleccionado tres interesantes  
artículos que espero sean del agrado de ustedes.  
 

Como siempre, reconozco y agradezco el trabajo del comité editorial y del 
comité técnico de revisores. Su importante esfuerzo hace posible que la 
Asociación Mexicana de Mecatrónica A.C. continúe realizando una labor que 
impulsa en el estudio y la difusión de los trabajos originales que se presentan en 
esta edición, y así contribuir en la formación intelectual de la comunidad 
académica interesada en la Ingeniería Mecatrónica. 

 
Me permito recordar que el objetivo de la revista es lograr un acercamiento 

constante con la comunidad académica: estudiantes, profesores, profesionistas e 
investigadores que de alguna manera realizan proyectos y trabajos afines a la 
Ingeniería Mecatrónica. Los cambios tecnológicos y los nuevos proyectos de 
investigación que se llevan en curso en diversos lugares de nuestro País nos 
llevan a rediseñar productos, procesos y servicios a fin de mejorar su desempeño. 
Es por ello, que ante las diversas opciones de mejoramiento asumo una relevancia 
en lograr una certidumbre educativa y tecnológica que nos permita mejorar la 
calidad de vida de nuestra sociedad. 
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